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摘要(译)

一种电容微机械超声换能器（cMUT），其至少包括硅衬底，安装在硅衬
底上的底电极，面向底电极并通过预定空腔与其分开安装的上电极，以
及支撑上电极的膜，其中a上述cMUT的一部分是收费的。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/dc1613ac-4a2a-41b5-8945-5eafc62bf7a4
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/035787010/publication/US2007161896A1?q=US2007161896A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220070161896%22.PGNR.&OS=DN/20070161896&RS=DN/20070161896

